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磁化同軸プラズマガンを利用した光源のインバータ制御による高輝度化表 題

紫外線など短波長光源適用製品

磁気リコネクションを強調したプラズマ生成法により，特に短波長領域において応用可能

な光源の発光効率を向上されるものであり，電極の長寿命化，デブリによる窓の曇りや

損傷の軽減が可能な同軸磁化プラズマ生成装置を提供するものである。

目 的

本発明は，インバータ様放電制御により，磁化同軸ガンによって磁化プラズモイド（ス

フェロマック）を生成し，磁気再結合現象を強調して発生させることで，発光強度の増大

を実現するものである。

これにより，紫外線などの短波長光源として用いられるプラズマ源の発光効率を向上す

ることが可能である。
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